PARTER

LABORATORIUM VISTEC

WYPOSAZENIE / URZADZENIA WENTYLACIA GAZY TECHNICZNE INNE
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100 15;;.)(4
Szafa gtéwnego zasilania I 1 x30 e ’XZ
160 )
* 30
100
Pompy prézniowe na stelazu I 1 Xx60 T
x133
Chillery na stelazu ! 1 64x60
Zasilanie awaryjne (UPS) | 1 86X534
149
35 STEROWNIA - -
Komputer do przygotowywania danych I 1 100
P praygotowyw v X60 x72
< . 110
Gtowny komputer sterujacy \ 1 60
szafa elektryczna C
x100
- podioga
400, 20-23 | 50%
POMIESZCZENIE 230/ T T T T 1S0 6 T % (:10;) T - w pomieszczeniu nalezy zapewni¢ stabilna temperature;
- wysokos¢ ia zalecana wg min. 200cm
rezerw
Elektronolitograf VISTEC (szafa elektryczna A, Vistec r:em — 2023 i‘:}' 23 N2 (5.0), e pod we specyfikacji
szafa elektryczna B, podstawowa jednosta, I 1 P | 5300 T N 70 N S 5500 T T T 1S0 5 . 50% - ' - 10m3 T P . _— ., .
) SB251 | zeni 0 C I/h; 10-| czyste; 7 bar . - nalezy zapewnic¢ wolna przestzren pod urzadzenie o
zewnetrzny system obstugi, komputer) /miesiac; 5 bar| )
475x59 14°C wymiarach 475x590 (28m2)
0x310
Stanvowwko komputerowe Vistec N 1 230,50
+ mikroskop optyczny
36 LEKTRONOLITOGRAF VISTEC 12 SVZ:SO S2afa na akeesoria N |sero) 2
196
Komora laminarna | 1 x79
X245
- posadzka antyelektrostatyczna;
N2 - podtoga
400/23 20-23 | 50% - zliwos¢ zmi; ia biate/z6tt
POMIESZCZENIE o/ T T T T |[sos| T ¢ |(z10%) (pistolety N Zmiany oswi B b
. azotowe) 31(¥cm‘ 4 .
Airshower N 1 N N 0- 100 N S 230, 50 13000;0- N T T T T 1S06 ZZB?C 50% | <3kw - - -
37 AIR SHOWER - -
POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T
Szafki bhp (wg rzutu) N 4
38 SZATNIA - - ]
POMIESZCZENIE e T T 1s08 T 24°C | 50%
30,50
Szafki bhp (wg rzutu) N 4
39 WIATROtAP - - 2szt.x2
POMIESZCZENIE 30,50 T = - = -
Miska ustepowa N 1
40 WC - - |umywalka N 1
POMIESZCZENIE =
K . - szafe na butle dostosowat do zapotrzebowania oraz klasy
Szafa na butle z gazami w klasie N SZB-60 1 .
|opoz.;
Sprezarka
41 POMIESZCZENIE APARATUROWE - - Pompa prézniowa
23 (+/-
POMIESZCZENIE 230, 50| <2000 N T T T - 20°C 50% |[1-5kw | 2°C), T
50%




